BECA DE FORMACION TECNICA (ANPCYT)

"Fabricación de Dispositivos Micromecánicos Planares para aplicaciones en Microondas (RF-MEMS)".

TEMA DE DESARROLLO

Beca de Formación Técnica en el marco del Proyecto PID-2007-00036 "Diseño y Fabricación de un modelo de Antena Plana tipo Phase Array en banda X con Tecnología MEMS". Las personas se incorporarán a un grupo de trabajo interdisciplinarios para realizar actividades de diseño, fabricación y caracterización de dispositivos MEMS ((Micro Electro Mechanical Systems) en las instalaciones del Departamento de Micro y Nanotecnología (CAC -CNEA).  

En particular, se pondrá a punto el desarrollo de dispositivos micro-electro-mecánicos para microondas RF-MEMS: líneas de transmisión, elementos reactivos, redes multi-puertos y microllaves. 

TAREAS A REALIZAR

El énfasis de las tareas será:

1. El diseño de los dispositivos

2. La puesta a punto de técnicas de fabricación de los dispositivos en una Sala Limpia (Clean Room).

3. La caracterización de su comportamiento para ser utilizados en una Antena Plana. Se buscara correlacionar los datos obtenidos con los resultantes de los modelos teóricos.

REQUISITOS
Ser graduado en licenciatura en física o ingeniero en materiales, electrónico, o carreras de grado afines, hasta 35 años de edad a la fecha del cierre del concurso. 
Preferentemente: con experiencia en el uso de equipos de laboratorio y manejo de instrumental de medición. Idioma  Ingles, nivel intermedio o superior

INFORMACION UTIL

Institución:  
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 

Dependencia: 
Centro Atómico Constituyentes  (CAC) – Av Gral. Paz 1499
Estipendio mensual:  
$3.800,- (con ajustes salariales regulados por ANPCYT)



Inicio: 1/8/2011

Duración: 2 años

Los interesados, contactarse con el Ing. Alejandro Fasciszewski (afascisz@cnea.gov.ar, 6772-7079) o con el Ing. Juan Bonaparte (bonaparte@cnea.gov.ar, 6772-7602) en el CAC-CNEA. Por favor enviar un CV actualizado.
